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摘要(译)

本发明提供一种有机EL显示面板制造方法，该方法能够高精度地形成所
需的有机膜等，而不会损害基板和有机膜以及通过该方法制造的有机EL
显示面板。对应于显示面板的面板图案区域的开口部分形成在气相沉积
掩模中。开口部分在凹陷表面的内侧具有底表面，该凹陷表面从其上使
气相沉积掩模与基板接触的表面缩回。气相沉积掩模的开口部分与基板
隔开预定的间隙空间，并且来自蒸发源的蒸发颗粒通过开口部分气相沉
积到基板上。
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